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290002828 |[ALINE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA MOTTA Ampla Concorréncia 25,0 15,0 4.0 0,0 1,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290001131 |ANDREA MOREIRA DE ARAUJO Ampla Concorréncia 25,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290000271 |GEOVANA BENVENUTI PEREIRA DA SILVA Ampla Concorréncia 30,0 3,5 2,0 0,0 2,5 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290005072 |HELEN DE LEMOS BRAGA Ampla Concorréncia 30,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290002529 [KELLY VITORIA DA SILVA RANGEL Ampla Concorréncia 30,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290005273 |LUIZ FELIPE VIEIRA FERRAO Ampla Concorréncia 35,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290002915 |RAFAELA THOMAZINI BASILIO ALVES Ampla Concorréncia 40,0 11,0 6,0 0,0 2,0 0,0 1,0 Habilitado para a entrevista
290002802 [RICARDO FREDERICO DE MENDONCA ALSCHEFSKY FILHO Ampla Concorréncia 38,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
290002026 |TIAGO LEMOS DE ALMEIDA TEIXEIRA Ampla Concorréncia 25,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Habilitado para a entrevista
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